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概述
confocalDT

�

紧凑型系统 线性量程  测量模式

confocalDT  IFD���� 新型光谱共焦传感器系统 �.� mm … �.� mm 距离测量
厚度测量

confocalDT  IFD���� 同类最佳--  

新型光谱共焦传感器系统 �.� mm … ��.� mm
距离测量
厚度测量

多峰值测量

confocalDT  IFD���� 紧凑型光谱共焦测量系统 �.� mm … �.� mm 距离测量
厚度测量

控制器类型 测量通道数 测量频率

confocalDT  IFC���x 工业性光谱共焦控制器 � or � 最高 �� kHz

confocalDT  IFC���x 高性能型光谱共焦控制器  � or � 最高 �� kHz

附件 页码

系统构成 �� - ��

解决方案和真空插件 ��

安装适配器 ��

调节适配器 �� - ��

光纤 �� - ��

接口模块 �� - ��

探头类型 线性量程 测量方向 测量模式

confocalDT  IFS����
 微型探头

ø� mm  �.� mm ... �.� mm 距离测量

confocalDT  IFS����
 混合型探头

ø� mm  �.� mm ... �� mm 距离测量
厚度测量

confocalDT  IFS���� OEM型探头
ø�� mm

 � mm 距离测量
厚度测量

confocalDT  IFS���� 坚固通用型探头
ø�� - �� mm

 �.� mm ... �� mm 距离测量
厚度测量

confocalDT  IFS���� 特殊探头
ø�� - �� mm  �.� mm ... �� mm 距离测量

厚度测量

confocalDT  IFS���� 高精度型探头
ø�� - �� mm �.� mm ... � mm 距离测量

厚度测量

每一种探头都可以和 confocalDT 系列的所有控制器匹配。
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光谱共焦的位移和厚度测量
confocalDT

闪亮金属 玻璃 黑色橡胶 弧形镜片

�

使用光谱共焦技术测量位移和厚度以获得最高精度
confocalDT 系列产品代表了光谱共焦测量技术中的最高精度和动态性。多种探头
和不同的接口可用于多种测量任务，例如半导体工业、玻璃工业、医疗工程和机
器制造等。

通过网页界面设置参数

快速表面补偿 

测量频率可调，
最高 �� kHz��kHz

距离、厚度和多峰值测量 

坚固的探头设计 & 拖链保护的
光纤

无源式设计，
适用于真空环境

VAC

极小的光斑直径

高精度，
纳米级分辨率

 nano



测量原理和应用领域
confocalDT

�

光谱共焦技术测量位移原理
多色白光通过多透镜光学系统聚焦于目标表面。特殊的透镜排列通过可
控色差将白光分解成单色波长。每个波长均经工厂校准分配特定距离，
仅当波长精确聚焦于目标时才用于测量。光学系统将反射光成像至光敏
传感器元件，该元件检测对应光谱颜色并进行评估。在多峰测量中，将
相应评估多个距离点。

高速的测量频率可适用于动态测量任务
confocalDT 系统为高动态测量任务提供高测量速率。 光谱共焦控制器
可动态调节 CCD 的曝光，通过曝光控制可以补偿被测物体表面的颜色
和反射率变化，从而提高高测量频率下的测量精度。

光路

测量范围

� mm

最大 �� mm

被测物体

透镜组

通过网络界面易于使用
通过以太网连接，在用户友好的网络界面上对控制器和探头进行设置。无需额外的软件。对于
厚度测量，材料存储在可编辑的材料数据库中。

视频信号 测量图表 快速预设

� mm

max. �� mm



�

极大的倾斜角度 - 曲面和结构化表面的理想选择
confocalDT IFS 探头可以允许高达 ��°的大倾角。因此，即便
是曲面和结构化表面也能够可靠地检测，并可获得稳定的信号。

用于受限安装空间的超小型传感器
具有 � mm 直径的紧凑型传感器设计可实现在受限空间内的集成。使用
呈 ��° 直角光束的传感器类型，所需的安装深度再次显著降低。

真空应用
confocalDT 探头由无源元件组成，不发热。真空应用时，可提供
专用探头、导线和其他配件。

真空: 对于真空应用，米铱公司
提供了适合真空的探头、导线
和真空接插件等附件。

±��°

适用于各种应用的耐用光纤

标准光纤 拖链保护的光纤 机械应力保护软管 适用于机器人的光纤 真空 / UHV 型号 

最小的高横向分辨率光斑
confocalDT 探头提供不同的孔径角。其中具有大的孔径角或
数值孔径的探头能够形成小的光斑 (X-Y 平面分辨率) ，以及高
的 Z 方向分辨率，从而高精度地检测到最小的细节。在整个
测量范围内，光斑的大小几乎保持不变。

光斑 <� µm: 由于焦点很小，因此可以
可靠地检测到非常小的细节和细微的表
面结构。

横向
分辨率 
< �.� µm



绝对距离测量
confocalDT

�

 
几乎所有类型表面的高精度位移和距离测量
米铱公司的光谱共焦传感器系统可用于高分辨率位移和距离测量。由于
采用了创新技术，可以在漫反射和镜面表面进行高稳定性测量。高测量
速率还允许对高速过程进行可靠监控。

透明物体的距离测量
玻璃透镜的轮廓测量或定位需要高精度的距离测量。
confocalDT 传感器探头以高达 �� nm 的分辨率检测
曲面。由于其高测量速率，可以高速测量透明物体。

高精度距离控制
复杂部件的 �D 打印以及 PCB 打印，亚微米级精度的精确定位至关
重要。这里使用的是光谱共焦探头。这些探头能以最高的精度检测
距离，同时还能以较高的测量速率监测动态过程。

用于微调的安装适配器
为了实现探头的正交对准，以进行高精度距离测量，可以使用安装适配
器进行微调。



精确的厚度测量
confocalDT

�

厚度校准不受工作距离影响，保证厚度测量的精准
通常，改变材料厚度以及被测物体和探头之间的距离会产生错误的
测量值。因此，米铱公司的 confocalDT 控制器提供厚度校准功能。
通过选择所使用的目标材料，自动补偿与测量距离的相关误差，从
而实现尽可能高的测量精度。

 
双面厚度测量的安装适配器 
JMA-Thickness 安装适配器用于两个传感器探头的一致对准。

厚度校准: 即使改变传感器与
被测目标的距离，厚度值也仍
然保持恒定。

mm

t








厚度值

探头与被测表面
的距离

瓶颈厚度

厚度和圆度

厚度和圆度

平底厚度和轮廓

测量透明材料的厚度可达到微米级精度
confocalDT 传感器探头能够测量透明材料的厚度。传感器探头能以微米级精度检测材料厚度。
由于采用集成的多层测量技术，因此可以对夹层玻璃等多层物体的厚度进行评估。

 

厚度测量信号 多层厚度测量信号（最多 � 个峰）  

测量 � 层
只需一个

传感器

玻璃厚度测量
confocalDT 传感器探头非常适合用于瓶子等透明材料的单向厚度
测量 。因此，探头可以测量 � µm 至 �� mm 之间的厚度。即使是
瓶颈或瓶底等弯曲的轮廓也能精确检测。瓶子的颜色也不会影响
测量结果。这样就可以在线进行 ���% 的终端质量控制。



��

confocalDT ����/�� 控制器在光谱共焦测量技术方面树立了工业行业
的高精度标准。这些测量系统有单通道或双通道版本，并为大量应用
提供低成本的解决方案。线阵 CCD 的主动曝光调节能够快速、准确地
补偿不断变化的表面。

该控制器可以与任何 IFS 系列探头匹配进行操作，包括了距离、厚度
测量的标准版本，也可以作为多层厚度测量的多峰版本。使用特殊的
计算功能，confocalDT ���� 双通道版本可评估同步获取的两通道数
据，并且两通道均可达到最高的测量频率。

使用用户友好的网页界面，无需额外的软件来配置控制器和探头。数
据输出通过以太网，EtherCAT，RS��� 或模拟输出。

两个探头和
一个 confocal IFC ���� 控制器同时工作。

所有设置均在网页界面中执行。对于厚度测量，材料
折射率存储在可扩展的材料数据库中。

测量频率可达 �� kHz

以太网 / EtherCAT / RS��� / 
 PROFINET / Ethernet/IP / 模拟量

快速表面补偿

通过网页界面进行设置

亚微米级分辨率

多层厚度测量

两侧同步厚度测量 

带被动冷却功能的坚固设计

用于工业应用的新型光谱共焦控制器
confocalDT  IFC���x 
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(垫脚可拆卸)
所有电缆: 
更少的安装空间

� 根光纤电缆

R��
最小

DI
N 

轨

IFC���� 控制器

IFC���� 控制器

控制器 IFC���� IFC����MP IFC���� IFC����MP

分辨率

Ethernet/EtherCAT � nm

RS��� �� 位

模拟量 �� 位 (可调)

测量频率 连续可调 ��� Hz 至 �� kHz �)

线性度 典型 < ±�.��� % FSO (取决于传感器)

多峰值测量 � 层 � 层 � 层 � 层

光源 内置白光 LED

可存储校准数据数量 多达 �� 个校准表格，用于每个通道的不同传感器探头，通过菜单表格进行选择

允许的环境光强 �) ��,��� lx

同步 是

电源电压 �� VDC ±�� %

耗电量 约 �� W

信号输入 同步输入 / 触发输入; �x 编码器 (A+, A-, B+, B-, index) 或 �x 编码器 (A+, A-, B+, B-)

数字接口 Ethernet; EtherCAT; RS���; PROFINET �) ; EtherNet/IP �)

模拟输出 电流: � … �� mA; 电压: � ... �� V (�� 位 D/A 转换器)

开关量输出 错误输出 �, 错误输出 �

数字输出 同步输出

连接

光学 通过 E���� 接口的可插拔光纤, 长度 � m...�� m, 最小弯曲半径 �� mm

电路

�-针 供电端子排;  
编码器连接 (��-针, HD-sub 插座, 最大电缆长度 � m, �� m 可连接编码器供电);

RS��� 连接插座 (�-针, Sub-D, 最大电缆长度 �� m);  
�-针 输出端子排 (最大电缆长度 �� m);
��-针 I/O 接线板 (最大电缆长度 �� m);  

用于 Ethernet (输出) / EtherCAT (输入/输出) RJ�� 插座 (最大电缆长度 ��� m)

安装方式 独立式, DIN 导轨安装

温度范围
存储 -�� … +�� °C

工作 +� ... +�� °C 

冲击 (DIN EN �����-�-��) �� g / � ms 在 XYZ 轴, ���� 次/轴

振动 (DIN EN �����-�-�) � g / �� … ��� Hz 在 XYZ 轴, �� 周期/轴

防护等级 (DIN EN �����) IP��

材料 铝

重量  约 �.� kg  约 �.�� kg

兼容性 与所有光谱共焦传感器兼容

测量通道数 �) � �

操作单元和控制器显示 多功能键 (两个可调功能和长按 �� s 后恢复出厂设置);  
�x LEDs 用于显示光强，测量范围，状态和电源电压

FSO = 满量程输出
�) 满量程测量范围高达 � kHz。在 � 到 �� kHz 之间，取决于传感器，可达到 ��% 的FSO。
�) 光源：灯泡
�) 通过接口模块的可选连接 (见附件)
�) 由于两个通道同步测量，强度和线性度没有损失  



��

测量频率高达 �� kHz

以太网 / EtherCAT / RS��� / 
 PROFINET / Ethernet/IP / 模拟量

快速表面曝光补偿  

通过网页界面进行设置

亚微米级分辨率

多层材料厚度测量  

 

带被动冷却功能的坚固设计

通过网页界面进行设置。对于厚度测量，材料折射率在
可扩展的材料数据库中。

confocalDT ���� 和 ���� 控制器可实现高达 �� kHz 的快速、高精度
距离和厚度测量。控制器分为单通道和双通道两种。confocalDT
���� 双通道版本采用了特殊的计算功能，可以同时评估两个通道，
而且能够在满测量频率的情况下实现同步采集。

这些控制器既有用于距离和厚度测量的标准版本，也有多峰值版本，
可与 IFS 系列的所有传感器类型兼容。多峰值型号可用于多达 � 个透
明层的厚度测量。

使用用户友好的网页界面，无需额外的软件来配置控制器和传感器。
数据输出通过以太网、EtherCAT、RS��� 或模拟输出。可选的接口
模块也可以通过 PROFINET 或 EtherNet/IP 输出数据。

高光强，适用于高难度测量对象
高光强控制器可用于测量低反射物体。特别是在倾斜或黑色表面上，
增强的光强度可提高反射光的比例，从而实现了稳定的测量。

用于高速测量的光密集型控制器
confocalDT IFC���x

双面同步厚度测量
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控制器 IFC���� IFC����MP IFC���� IFC����MP

分辨率

Ethernet/EtherCAT � nm

RS��� �� 位

模拟量 �� 位 (可调)

测量频率 连续可调 ��� Hz 至 �� kHz

线性度 典型 < ±�.��� % FSO (取决于传感器)

多峰值测量 � 层 � 层 � 层 � 层

光源 内置白光 LED; 高功率 LED，用于具有双倍光强的变体

可存储校准数据数量 多达 �� 个校准表格，用于每个通道的不同传感器探头，通过菜单中的表格进行选择

允许的环境光强 �) ��,��� lx

同步 是

电源电压 �� VDC ±�� %

耗电量 约 �� W; 约 �� W （带双倍光强选项）

信号输入 同步输入 / 触发输入; �x 编码器 (A+, A-, B+, B-, index) 或 �x 编码器 (A+, A-, B+, B-)

数字接口 以太网 / EtherCAT / RS��� / PROFINET �) / EtherNet/IP �)

模拟输出 电流: � … �� mA; 电压: � ... �� V (�� 位 D/A 转换器)

开关量输出 错误输出 �, 错误输出 �

数字输出 同步输出

连接

光学 通过 E���� 接口的可插拔光纤，长度 � 米至 �� 米，最小弯曲半径 �� mm

电路
� 针供电端子排；编码器连接（�� 针，HD-sub 插座，最大电缆长度 � 米，  

�� 米可连接外部编码器供电）；RS��� 连接插座（� 针，Sub-D，最大电缆长度 �� 米）；  
� 针输出端子排（最大电缆长度 �� 米）；�� 针 I/O 端子排（最大电缆长度 �� 米）；  

以太网（输出）/EtherCAT（输入/输出）RJ�� 插座（最大电缆长度 ��� 米）

安装方式 独立式，DIN 导轨安装

温度范围
存储 -�� … +�� °C

工作 +� ... +�� °C 

冲击 (DIN EN �����-�-��) �� g / � ms 在 XYZ 轴, ���� 次/轴

振动 (DIN EN �����-�-�) � g / �� … ��� Hz 在 XYZ 轴, �� 周期/轴

防护等级 (DIN EN �����) IP��

材料 铝

重量  约 �.� kg  约 �.�� kg

兼容性 与所有 confocalDT 传感器兼容

测量通道数 �) � �

操作单元和控制器显示 多功能键（两个可调功能，长按 �� 秒后恢复出厂设置）；  
�x LEDs 用于显示光强、测量范围、状态和电源电压

FSO = 满量程输出
�) 光源: 灯泡
�) 通过接口模块的可选连接（见附件）
�) 由于两个通道同步测量，强度和线性度没有损失  

 ��.� 
 ��.� 

约
 �

� 

所有电缆: 
更少的安装空间

光纤
传感器电缆

 ��� 

 �
��

 
 �

��
.�

 

R��
最小DI

N 
轨

(垫脚可拆卸)

 ��.� 
 ��.� 

约
 �

� 

 �
��

 

 ��� 

 �
��

.�
 

(垫脚可拆卸)
所有电缆: 
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一体化: 传感器和控制器集成在
一个紧凑外壳中（IP��）

 

测量频率可调，
最高 � kHz

 

集成简单，
无需光纤

 

EtherCAT/PROFINET/Ethernet/
IP/RS���/ 模拟量

    
  

微米级精确测量距离和厚度  

一体式：具有最佳性价比的
紧凑型光谱共焦传感器，

 

confocalDT IFD���� 是一款带有集成控制器的创新型光谱共焦传感
器。其节省空间的 IP�� 外壳可快速集成到工厂设备和机器中，无需
光纤。这使得 IFD���� 成为工业系列应用中高精度距离和厚度测量
的理想之选。

线阵 CCD 的主动曝光调节功能即使在高达 � kHz 的动态测量过程中
也能快速、准确地补偿变化的表面。基于其卓越的性价比，光谱共
焦 confocalDT IFD���� 为精确共焦测量技术树立了新的标杆。

带集成控制器的光谱共焦传感器系统
confocalDT IFD����

智能手机外壳的在线测量

智能技术与高性能  
以及用户友好性的完美结合
在以太网模式下，可以通过直观的网络界面对 confocalDT IFD���� 进行
设置。工业以太网可确保设置自动应用于 PLC 环境。这消除了编程环境
中耗时的设置工作。

快速、精确、紧凑
其高性能和紧凑的结构使该传感器非常适合生产线和机器中的系列应用。
这些应用包括在线检测和三坐标仪、平板玻璃和容器玻璃的在线厚度监测
以及电子元件测试。

�� nm
亚微米级分辨率

� kHz
测量频率

±�.�� µm
线性度

IP��
防护等级

通过集成的网络界面设置参数



��

尺寸单位 mm,
不按比例

型号 IFD����-� IFD����-� IFD����-�

测量范围
距离 �.� mm �.� mm �.� mm

最小厚度 �.�� mm �.�� mm �.� mm
量程起点 约 约 �� mm 约 �� mm 约 �� mm

分辨率
静态 �) < �� nm < �� nm < �� nm
动态 �) < �� nm < ��� nm < ��� nm

测量频率 连续可调 ��� Hz 至 � kHz 

线性度 �)
位移和距离测量 < ±�.� µm < ±�.� µm < ±�.� µm

厚度测量 < ±�.� µm < ±�.� µm < ±�.� µm
光源 内置白光 LED
允许的环境光强 ��,��� lx
光斑直径 �) �� µm �� µm �� µm
测量角度 �) ±��° ±��° ±��°
数值孔径 (NA) �.�� �.�� �.��
被测物体 反射、漫反射和透明表面（如玻璃）
电源电压 �� VDC ±�� %
耗电量 <� W (�� V)

信号输入
� x 编码器 (A+, A-, B+, B-, index); � x 编码器 (A+, A-, B+, B-)

�x HTL/TTL 多功能输入端: 触发输入, 从属输入, 零点设置, 主控, 示教;
�x RS��� 同步输入: 触发输入, 同步输入, 主控/从属, 主控/从属交替

数字接口 EtherCAT / PROFINET / EtherNet/IP / RS��� / 以太网 (参数设置)
模拟输出 � … �� mA / � … � V / � ... �� V (�� 位 D/A 转换器)
开关量输出 错误输出 �, 错误输出 �
数字输出 同步输出

同步输出
用于供电的 �� 针 M�� 连接器，编码器、EtherCAT、PROFINET、EtherNet/IP、RS��� 和同步功能

�� 针 M�� 插头，用于 I/O 模拟信号和编码器
可选延长至 � m / � m / � m / �� m (请参阅附件以获取合适的连接电缆)

安装方式 径向夹紧、螺纹孔、安装适配器（见附件）

温度范围
存储 -�� … +�� °C
工作 +� … +�� °C

冲击 (DIN EN �����-�-��) �� g / � ms 在 XY 轴, ���� 次/轴
振动 (DIN EN �����-�-�) � g / �� … ��� Hz 在 XY 轴, �� 周期/轴

防护等级 (DIN EN �����)
探头 IP�� (只适用于前端)

控制器 IP��
材料 铝制外壳, 被动冷却
重量 ��� g ��� g ��� g

操作单元和控制器显示 正确按钮：接口选择，两个可调功能，长按 �� 秒后恢复为出厂设置；
�x 彩色 LED 灯用于显示指示光强、测量范围、运行和故障

所有数据均源于恒温环境 (�� ±� °C)
�) 在量程中点附近测量光学平面，频率为 � kHz，取 ��� 个测量值平均
�) RMS 噪声与测量范围的中间值 (� kHz) 有关
�) 在整个测量范围内与参考系统的最大偏差，在 ND 滤光片前表面测量
�) 在量程中点
�)  在量程中点，在抛光玻璃（n=�.�）上产生可用信号的最大传感器倾斜角。接近极限值时，精度会降低。
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一体化：高性能的紧凑型光谱共焦传感器
confocalDT IFD���� 是一款功能强大的光谱共焦传感器，带有集成
控制器。其节省空间的 IP�� 外壳可快速集成到工厂设备和机器中，
无需光纤。此外，IFD���� 非常适合工业系列应用中的高精度距离
和厚度测量。该传感器还可于透明材料的多层厚度测量，最多可达
� 层。

即使在高达 �� kHz 的动态测量过程中，线阵 CCD 的主动曝光调节功
能也能对变化的表面进行快速、准确地表面补偿。该测量系统还具有
高发光强度的特点，即使在较暗的表面上也能进行快速可靠的测量。

带集成控制器的高性能传感器系统
confocalDT  IFD����

智能技术与高性能和用户友好性的完美结合  
在以太网模式下，可以通过直观的网络界面对 confocalDT IFD���� 进行
设置。工业以太网可确保设置自动应用于 PLC 环境。这消除了编程环境
中耗时的设置工作。

快速、精确、紧凑
传感器探头和控制器的独特组合，加上其卓越的性能和高测量速率，使
 confocalDT IFD���� 成为同类产品中的佼佼者。这种结构紧凑的传感器
可用于系列应用，例如在线检测机、机器人、�D 打印机和三坐标仪。

<� nm
亚微米级
分辨率

 

�� kHz
测量频率

±�.�� µm
线性度

IP��
防护等级

厚度测量，最多 � 层   

�D 打印机中的位移和距离测量
通过集成的网络界面轻松设置参数

一体化：传感器和控制器集成
在一个紧凑外壳中（IP��）

 

测量频率可调，
最高 ��kHz

 

高精度距离和厚度测量（�层） 

光照强度高，曝光时间短 

  EtherCAT/PROFINET/   
Ethernet/IP /RS��� / 模拟量

微米级精确测量距离和厚度  
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型号 IFD����-� IFD����-� IFD����-��

测量范围
距离 �.� mm �.� mm ��.� mm

最小厚度 �.�� mm �.�� mm �.� mm
量程起点 约 约 �� mm 约 �� mm 约 �� mm

分辨率
静态 �) < � nm < �� nm < �� nm
动态 �) < �� nm < �� nm < ��� nm

测量频率 连续可调 ��� Hz 至 �� kHz

线性度 �)
位移和距离测量 < ±�.�� µm < ±�.�� µm < ±�.� µm

厚度测量 < ±�.� µm < ±�.� µm < ±�.� µm
光源 内置白光 LED
允许的环境光强 ��,��� lx
光斑直径 �) � µm � µm �� µm
测量角度 �) ±��° ±��° ±��°
数值孔径 (NA) �.�� �.�� �.�
被测物体 反射、漫反射和透明表面（如玻璃）
电源电压 �� VDC ±�� %
耗电量 <�W (�� V)

信号输入
�x 编码器 (A+, A-, B+, B-, index); �x 编码器 (A+, A-, B+, B-)  

�x HTL/TTL 多功能输入：触发输入、从属输入、零点设置、主控输入、示教输入； 
�x RS��� 同步输入端：触发输入、同步输入、主控/从属输入、主控/从属交替

数字接口 EtherCAT / PROFINET / Ethernet/IP / RS��� / 以太网（用于参数设置）
模拟输出 � … �� mA / � … � V / � ... �� V (�� 位 D/A 转换器)
开关量输出 错误输出 �, 错误输出 �
数字输出 同步输出

连接
用于供电的�� 针 M�� 连接器、编码器、EtherCAT、PROFINET、以太网/IP、RS���和同步功能 

用于 I/O 模拟和编码器的 �� 针 M�� 连接器  
可选延长至 � m/ � m/ � m/ �� m（请参阅附件以获取合适的连接电缆）

安装方式 径向夹紧、螺纹孔、安装适配器（见附件）

温度范围
存储 -�� … +�� °C
工作 +� … +�� °C

冲击 (DIN EN �����-�-��) �� g / � ms 在 XY 轴, ���� 次/轴
振动 (DIN EN �����-�-�) � g / �� … ��� Hz 在 XY 轴, �� 周期/轴

防护等级  
(DIN EN �����)

探头 IP�� (只适用于前端)
控制器 IP��

材料 铝外壳，被动冷却
重量  约 ��� g  约 ��� g 约 ��� g  

操作单元和控制器显示 正确按钮：接口选择，两个可调功能，长按 �� 秒后恢复为出厂设置；  
�x 彩色 LEDs 用于显示指示光强、测量范围、运行和故障

所有数据均源于恒温环境 (�� ±� °C)
�) 在量程中点附近测量光学平面，频率为 � kHz，取 ��� 个测量值平均
�) RMS 噪声与测量范围的中间值（� kHz）有关
�) 在整个测量范围内与参考系统的最大偏差，在 ND 滤光片前表面测量
�) 在测量范围的中点
�)  在测量范围的中点，在抛光玻璃（n=�.�）上产生可用信号的最大传感器倾斜角度。当接近极限值时，精度会降低。
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工业系列应用的紧凑型光谱共焦测量系统
confocalDT  IFD����

最紧凑的光谱共焦控制器

卓越的性价比
Preis

Leistung

坚固的铝外壳（IP��）IP��

通过工业以太网与  
PLC 直接连接

高精度距离和厚度测量

�� nm
分辨率

� kHz
测量频率

±�.� µm
线性度

IP��
防护等级

最紧凑的设计，最高的性能  
集成工业以太网
紧凑型光谱共焦 IFD���� 测量系统适用于工业系列应用，并经过工厂
校准的测量系统。除了位移和距离测量外，该系统还可以对透明材料
进行均匀的厚度测量。IFD���� 光谱共焦测量系统是一个完整的通道，
包含一个控制器和一个适配传感器，测量范围为 � mm、� mm、� mm
和 � mm。由于其良好的性价比，该测量系统非常适合系列应用。

得益于集成的工业以太网接口，您可以将控制器直接集成到 PLC 中。
在以太网模式下，可以通过直观的网络界面对控制器进行设置。工业
以太网可确保设置自动应用于 PLC 环境。这消除了编程环境中耗时的
设置工作。

快速、精确、坚固
IFD���� 具有高达 �kHz 的可调测量速率和高达 ��nm 的亚微米分辨率，
适用于多种测量任务。线阵 CCD 的主动曝光调节功能可在不同表面上进
行快速、可靠的测量。

由于其极其紧凑的设计和坚固的 IP�� 铝外壳，IFD���� 测量系统的控制器
可以集成在几乎所有现有的设备和系统中。集成 DIN 导轨安装可快速安装
在控制柜中。

 

c����-x
光纤
最小弯曲半径 R��

SC����-x
I/O 接口电缆
最小弯曲半径 R��

 �� 
 约 ���

 约 ���

 �  �� 

 ��
� 

 �
� 

通过集成的网络界面设置参数
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型号 IFD����-� IFD����-� IFD����/��-� IFD����-� IFD����-�

测量范围
距离

�.� mm �.� mm �.� mm �.� mm
最小厚度

量程起点 约 �� mm �� mm �.� mm �) �� mm �� mm

分辨率
静态 �) < �� nm < �� nm < �� nm < �� nm
动态 �) < �� nm < ��� nm < ��� nm < ��� nm

测量频率 连续可调 ��� Hz 至 � kHz

线性度 �)
距离 < ±�.� µm < ±�.� µm < ±�.� µm < ±�.� µm
厚度 < ±�.� µm < ±�.� µm < ±�.� µm < ±�.� µm

多峰值测量 � 层
光源 内置白光 LED
可存储校准数据数量 多达 �� 个校准表格，用于每个通道的不同传感器探头，通过菜单表格进行选择
允许的环境光强 �) ��,��� lx
光斑直径 �� µm �� µm �� µm �� µm
最大测量角度 �) ±��° ±��° ±��° ±��°
数值孔径 (NA) �.�� �.�� �.�� �.��
最小目标厚度 �) �.�� mm �.� mm �.�� mm �.� mm
被测物体 反射、漫反射和透明表面（如玻璃）
同步 是
电源电压 �� VDC ±�� %
耗电量 < � W (��V)
信号输入 同步输入 / 触发输入; �x 编码器 (A+, A-, B+, B-, index)
数字接口 EtherCAT / PROFINET / Ethernet/IP / RS��� / 以太网 (用于参数设置)
模拟输出 电流: � … �� mA; 电压: � ... �V & � … �� V (�� 位 D/A 转换器)
数字输出 同步输出

连接

光学 通过 E���� 接口的可插拔光纤, 长度 � m ... �� m, 最小弯曲半径 �� mm

电路
� 针供电端子排; � 针或 � 针 I/O 端子排 (最大电缆长度 �� m);  

�� 针 M�� 连接器，用于 RS���, 模拟量和编码器;  
RJ�� 插座，用于以太网 (输出) / EtherCAT / PROFINET / Ethernet/IP (输入/输出) (最大电缆长度 ��� m)

安装方式 独立式 DIN 导轨安装

温度范围
存储 -�� … +�� °C
工作 探头: +� … +�� °C; 控制器: +� … +�� °C

冲击 (DIN EN �����-�-��) �� g / � ms 在 XYZ 轴, ���� 次/轴
振动 (DIN EN �����-�-�) � g / �� … ��� Hz 在 XYZ 轴, �� 周期/轴
防护等级  
(DIN EN �����)

探头 IP��
控制器 IP��

材料 铝

重量
探头 约 ��� g  约 �� g  约 �� g  约 ��� g  约 ��� g  

控制器 约 ��� g  
测量通道数 �) �

操作单元和控制器显示 多功能键: 接口选择, 两个可调功能和长按 �� s 后恢复出厂设置;  
�x 彩色 LEDs 用于显示指示光强, 测量范围, 运行和故障

FSO = 满量程输出
�) 测量范围从传感器轴开始测量
�) 在量程中点附近测量光学平面，频率为 � kHz，取 ��� 个测量值平均
�) RMS 噪声与测量范围的中间值 (� kHz) 有关
�) 所有数据均源于恒温环境 (�� ±� °C) 下的光学平面测量; 测量不同材料时，技术参数可能会发生变化
�) 光源: 灯泡
�) 在允许的最大倾角下安装可以得到从反射表面获取的有效信号，当接近最大倾角极限时，精度会降低
�) 在量程中点使用 n = �.� 的玻璃板测量
�) 由于两个通道同步测量，强度和线性度没有损失  
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型号 IFS����-�.� IFS����-�,� IFS����-�

测量范围 �.� mm �.� mm �.� mm

量程起点 约 �.� mm �.� mm �.� mm

分辨率
静态 �) �� nm �� nm ��� nm

动态 �) �� nm ��� nm ��� nm

线性度 �) 位移和距离测量 < ±�.� µm < ±�.� µm < ±� µm

光斑直径 �� µm �� µm �� µm

允许安装最大倾角 �) ±��° ±�° ±�°

数值孔径 (NA) �.�� �.�� �.��

被测物体 反射、漫反射和透明表面（如玻璃）�)

连接 集成光纤 � m 带 E����/APC 连接器; 最长至 �� m;
弯曲半径: 静态 �� mm; 动态 �� mm

安装方式 夹具（安装适配器见附件）

温度范围
存储 -�� … +�� °C

工作 +� … +�� °C

冲击 (DIN EN �����-�-��) �� g / � ms 在 XY 轴, ���� 次/轴

振动 (DIN EN �����-�-�) � g / �� … ��� Hz 在 XY 轴, �� 周期/轴

防护等级 (DIN EN �����) IP�� (只适用于前端)

材料 不锈钢外壳，玻璃透镜

重量 约 ��� g (包括光纤)
�) 在量程中点附近测量光学平面，频率为 � kHz，取 ��� 个测量值平均
�) RMS 噪声与测量范围的中间值（� kHz）有关
�) 所有数据均源于恒温环境（��±�°C）下的光学平面测量；测量不同物体时，技术参数可能会发生变化。
�) 在允许的最大倾角下安装可以得到从反射表面获取的有效信号，但是当接近最大倾角极限时，精度会降低。
�) 无法进行厚度测量。只有当玻璃厚度大于测量范围时才能进行距离测量。对于金属的测量，只能在有限范围内进行。

MR = 线性量程
SMR = 量程起点
尺寸单位 mm, 不按比例

光谱共焦微型探头
confocalDT IFS����

直径 Ø� mm 微型探头，
带轴向或径向（��˚）光束路径

 

亚微米级分辨率

精确距离测量  

极小的光斑
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型号 IFS����/��-�,� IFS����/��-�

测量范围 �.� mm �.� mm

量程起点 约 �.� mm �) �.� mm �)

分辨率
静态 �) �� nm ��� nm

动态 �) ��� nm ��� nm

线性度 �) 位移和距离测量 < ±�.� µm < ±� µm

光斑直径 �� µm �� µm

允许安装最大倾角 �) ±�° ±�°

数值孔径 �.�� �.��

被测物体 反射、漫反射和透明表面（如玻璃）�)

连接 集成光纤 � m 带 E����/APC 连接器; 最长至 �� m;  
弯曲半径: 静态 �� mm, 动态 �� mm

安装方式 夹具（安装适配器见附件）

温度范围
存储 -�� … +�� °C

工作 +� … +�� °C

冲击 (DIN EN �����-�-��) �� g / � ms 在 XY 轴, ���� 次/轴

振动 (DIN EN �����-�-�) � g / �� … ��� Hz 在 XY 轴, �� 周期/轴

防护等级 (DIN EN �����) IP��

材料 不锈钢外壳，玻璃透镜

重量 约 ��� g (包括光纤)
�) 测量范围从传感器轴开始测量
�) 从测量范围中点附近测量光学平面，频率为 � kHz，取 ��� 个测量值平均
�) RMS 噪声与测量范围的中间值（� kHz）有关
�) 所有数据均源于恒温环境 (��±�°C) 下的光学平面测量；测量不同材料时，技术参数可能会发生变化
�) 在允许的最大倾角下安装可以得到从反射表面获取的有效信号，但是当接近最大倾角极限时，精度会降低
�) 无法进行厚度测量。只有当玻璃厚度大于测量范围时才能进行距离测量。对于金属的测量，只能在有限范围内进行。

MR = 线性量程
SMR = 量程起点
尺寸单位 mm, 不按比例
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型号 IFS����-�.� IFS����-�.� IFS����-� IFS����-��

测量范围 �.� mm �.� mm � mm �� mm

量程起点 约 �.� mm � mm ��.� mm �� mm

分辨率
静态 �) �� nm �� nm ��� nm ��� nm

动态 �) �� nm ��� nm ��� nm ���� nm

线性度 �)
位移和距离测量 < ±�.� µm < ±�.� µm < ±� µm < ±� µm

厚度测量 < ±�.� µm < ±�.� µm < ±� µm < ±�� µm

光斑直径 � µm �� µm �� µm �� µm

允许安装最大倾角 �) ±��° ±��° ±�° ±�°

数值孔径 (NA) �.�� �.�� �.�� �.��

被测物最小厚度 �) �.�� mm �.�� mm �.� mm �.� mm

被测物体 反射、漫反射和透明表面（如玻璃）

连接 集成光纤 � m 带 E����/APC 连接器;  
最长至 �� m; 弯曲半径: 静态 �� mm, 动态 �� mm

安装方式 夹具（安装适配器见附件）

温度范围
存储 -�� … +�� °C

工作 +� … +�� °C

冲击 (DIN EN �����-�-��) �� g / � ms 在 XY 轴, ���� 次/轴

振动 (DIN EN �����-�-�) � g / �� … ��� Hz 在 XY 轴, �� 周期/轴

防护等级 (DIN EN �����) IP�� (只适用于前端)

材料 不锈钢外壳，玻璃透镜

重量 约 ��� g (包括光纤)
�) 在量程中点附近测量光学平面，频率为 � kHz，取 ��� 个测量值平均
�) RMS 噪声与测量范围的中间值 (� kHz) 有关
�) 所有数据均源于恒温环境 (��±�°C) 下的光学平面测量；测量不同材料时，技术参数可能会发生变化
�) 在允许的最大倾角下安装可以得到从反射表面获取的有效信号，但是当接近最大倾角极限时，精度会降低
�) 在量程中点使用 n=�.� 的玻璃板测量

MR = 线性量程
SMR = 量程起点
尺寸单位 mm, 不按比例

光谱共焦混合型探头
confocalDT  IFS����

直径 ø� mm 混合型探头，  
带轴向或径向（��˚）光束路径

亚微米级分辨率

单项厚度测量

精确距离测量  

极小的光斑直径
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型号 IFS����/��-�.� IFS����/��-� IFS����/��-��

测量范围 �.� mm � mm �� mm

量程起点 约 �.� mm �) �� mm �) �.� mm �)

分辨率
静态 �) �� nm ��� nm ��� nm

动态 �) ��� nm ��� nm ���� nm

线性度 �)
位移和距离测量 < ±�.� µm < ±� µm < ±� µm

厚度测量 < ±�.� µm < ±� µm < ±�� µm

光斑直径 �� µm �� µm �� µm

允许安装最大倾角 �) ±��° ±�° ±�°

数值孔径 (NA) �.�� �.�� �.��

被测物最小厚度 �) �.�� mm �.� mm �.� mm

被测物体 反射、漫反射和透明表面（如玻璃）

连接 集成光纤 � m 带 E����/APC 连接器;  
最长至 �� m; 弯曲半径: 静态 �� mm, 动态 �� mm

安装方式 夹具（安装适配器见附件）

温度范围
存储 -�� … +�� °C

工作 +� … +�� °C

冲击 (DIN EN �����-�-��) �� g / � ms 在 XY 轴, ���� 次/轴

振动 (DIN EN �����-�-�) � g / �� … ��� Hz 在 XY 轴, �� 周期/轴

防护等级 (DIN EN �����) IP�� (只适用于前端)

材料 不锈钢外壳，玻璃透镜

重量 约 ��� g (包括光纤)
�) 测量范围从传感器轴开始测量
�) 在量程中点附近测量光学平面，频率为 � kHz，取 ��� 个测量值平均
�) RMS 噪声与测量范围的中间值 (� kHz) 有关
�) 所有数据均源于恒温环境 (��±�°C) 下的光学平面测量；测量不同材料时，技术参数可能会发生变化
�) 在允许的最大倾角下安装可以得到从反射表面获取的有效信号，当接近最大倾角极限时，精度会降低
�) 在量程中点使用 n = �.� 的玻璃板测量

尺寸单位 mm,
不按比例
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型号 IFS����-� IFS����/��-� IFS����-�(���)

测量范围 � mm � mm � mm

量程起点 约 �� mm �.� mm �) �� mm

分辨率
静态 �) �� nm �� nm �� nm

动态 �) ��� nm ��� nm ��� nm

线性度 �)
位移和距离测量 < ±�.� µm < ±�.� µm < ±�.� µm

厚度测量 < ±�.� µm < ±�.� µm < ±�.� µm

光斑直径 �� µm �� µm �� µm

允许安装最大倾角�) ±��° ±��° ±��°

数值孔径 (NA) �.�� �.�� �.��

被测物最小厚度 �) �.� mm �.� mm �.� mm

被测物体 反射、漫反射和透明表面（如玻璃）

连接
通过 FC 接口的可插拔光纤, 型号 C����;  

标准长度 � m; 最大延长 �� m;  
弯曲半径: 静态 �� mm, 动态 �� mm

通过 FC 接口的可插拔光纤，  

标准长度 � m; 最大延长至 �� m；  弯曲半径：静态 �� mm, 
动态 �� mm

安装方式 夹具（安装适配器见附件）

温度范围
存储 -�� … +�� °C

工作 +� … +�� °C

冲击 (DIN EN �����-�-��) �� g / � ms 在 XY 轴, ���� 次/轴

振动 (DIN EN �����-�-�) � g / �� … ��� Hz 在 XY 轴, �� 周期/轴

防护等级 (DIN EN �����) IP�� (只适用于前端)

材料 不锈钢外壳，玻璃透镜

重量 �) 约 �� g  约 �� g  约 �� g  
�) 测量范围从传感器轴开始测量
�) 在量程中点附近测量光学平面，频率为 � kHz，取 ��� 个测量值平均
�) RMS 噪声与测量范围的中间值 (� kHz) 有关
�) 所有数据均源于恒温环境 (��±�°C) 下的光学平面测量；测量不同材料时，技术参数可能会发生变化
�) 在反射表面上产生可用信号的传感器的最大测量角度。当接近极限值时，精度会降低
�) 在量程中点使用 n = �.� 的玻璃板测量。如果在量程中点，也可以测量更薄的厚度层
�) 传感器重量 (不含光纤) 

��

ø��

ø��

ø��

��
.�

��
.�

可
夹

持
范

围

�
约

 �
�

尺寸单位 mm,
不按比例

光谱共焦传感器
confocalDT  IFS����

紧凑的探头设计 ø�� mm

亚微米级分辨率

单项厚度测量

精确距离测量  

极小的光斑尺寸
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型号 IFS����-�.� IFS����-� IFS����-�

测量范围 �.� mm � mm � mm

量程起点 约 � mm �� mm �� mm

分辨率
静态 �) � nm � nm �� nm

动态 �) �� nm �� nm �� nm

线性度 �)
位移和距离测量 < ±�.� µm < ±�.�� µm < ±�.�� µm

厚度测量 < ±�.� µm < ±�.� µm < ±�.� µm

光斑直径 � µm � µm � µm

允许安装最大倾角 �) ±��° ±��° ±��°

数值孔径 (NA) �.�� �.�� �.��

被测物最小厚度 �) �.��� mm �.�� mm �.�� mm

被测物体 反射、漫反射和透明表面（如玻璃）

连接
通过 FC 接口的可插拔光纤，标准长度 � m；  

最大延长至 �� m；  
弯曲半径: 静态 �� mm; 动态 �� mm

安装方式 夹具（安装适配器见附件）

温度范围
存储 -�� … +�� °C

工作 +� … +�� °C

冲击 (DIN EN �����-�-��) �� g / � ms 在 XY 轴, ���� 次/轴

振动 (DIN EN �����-�-�) � g / �� … ��� Hz 在 XY 轴, �� 周期/轴

防护等级 (DIN EN �����) IP�� (只适用于前端)

材料 铝外壳，玻璃透镜

重量 �) 约 ��� g  约 ��� g  约 ��� g  
�) 在量程中点附近测量光学平面，频率为 � kHz，取 ��� 个测量值平均
�) RMS 噪声与测量范围的中间值 (� kHz) 有关
�) 所有数据均源于恒温环境 (��±�°C) 下的光学平面测量；测量不同材料时，技术参数可能会发生变化
�) 在允许的最大倾角下安装可以得到从反射表面获取的有效信号，但是当接近最大倾角极限时，精度会降低
�) 在量程中点使用 n = �.� 的玻璃板测量。如果在量程中点，也可以测量更薄的厚度层
�) 传感器重量（不含光纤）

尺寸单位 mm,
不按比例

光谱共焦高精度传感器
confocalDT  IFS����

坚固的传感器设计，
适用于各种应用

亚微米级分辨率

单向厚度测量

精确距离测量  

极小的光斑尺寸

允许大的安装倾角
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探头型号 IFS����-� IFS����/��-� IFS����-��

测量范围 � mm � mm �� mm

量程起点 约 �� mm �� mm �) �� mm

分辨率
静态 �) �� nm �� nm �� nm

动态 �) ��� nm ��� nm ��� nm

线性度 �)
位移和距离测量 < ±�.� µm < ±�.� µm < ±� µm

厚度测量 < ±� µm < ±� µm < ±� µm

光斑直径 �� µm �� µm �� µm

允许安装最大倾角 �) ±��° ±��° ±��°

数值孔径 (NA) �.�� �.�� �.��

被测物最小厚度 �) �.� mm �.� mm �.� mm

被测物体 反射、漫反射和透明表面（如玻璃）

连接 通过 FC 接口的可插拔光纤, 标准长度 � m; 最大延长至 �� m;  
弯曲半径: 静态 �� mm; 动态 �� mm

安装方式 夹具（安装适配器见附件）

温度范围
存储 -�� … +�� °C

工作 +� … +�� °C

冲击 (DIN EN �����-�-��) �� g / � ms 在 XY 轴, ���� 次/轴

振动 (DIN EN �����-�-�) � g / �� … ��� Hz 在 XY 轴, �� 周期/轴

防护等级 (DIN EN �����) IP�� (只适用于前端)

材料 铝外壳，玻璃透镜

重量 �) 约 ��� g  约 ��� g  约 ��� g  
�) 测量范围从传感器轴开始测量
�) 在量程中点附近测量光学平面，频率为 � kHz，取 ��� 个测量值平均
�) RMS 噪声与测量范围的中间值（� kHz）有关
�) 所有数据均源于恒温环境 (��±�°C) 下的光学平面测量；测量不同材料时，技术参数可能会发生变化
�) 在允许的最大倾角下安装可以得到从反射表面获取的有效信号，但是当接近最大倾角极限时，精度会降低
�) 在量程中点使用 n=�.� 的玻璃板测量。如果在量程中点，也可以测量更薄的厚度层
�) 传感器重量（不含光纤）
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光谱共焦高精度传感器
confocalDT  IFS����

尺寸单位 mm,
不按比例

坚固的传感器，
适用于各种应用

亚微米级分辨率

单向厚度测量

精确厚度测量  

极小的光斑尺寸

允许大的安装倾角

��
�

 �
.�

  ø�� 

 可
夹

持
范

围
��

�.
�

 �
� 

约
��

 

 ø��.� 

ø��.�

         ø �� 

 � 
 可

夹
持

范
围

��
 

  ø��.� 

 �
��

 

         ø�� 

约
 �

�
 

 �
 



��

探头型号 IFS����-�� IFS����-��/VAC(���) IFS����-��

测量范围 �� mm �� mm

量程起点 约 ��� mm ��� mm

分辨率
静态 �) ��� nm �� nm

动态 �) ��� nm ��� nm

线性度 �)
位移和距离测量 < ±� µm < ±� µm

厚度测量 < ±�� µm < ±�� µm

光斑直径 �� µm �� µm

允许安装最大倾角 �) ±�° ±�°

数值孔径 (NA) �.�� �.��

被测物最小厚度 �) �.� mm �.� mm

被测物体 反射、漫反射和透明表面（如玻璃）

连接 通过 FC 接口的可插拔光纤，标准长度 � m；最大延长至 �� m；  
弯曲半径：静态 �� mm；动态 �� mm

安装方式 夹具（安装适配器见附件）

温度范围
存储 -�� … +�� °C

工作 +� … +�� °C

冲击 (DIN EN �����-�-��) �� g / � ms 在 XY 轴, ���� 次/轴

振动 (DIN EN �����-�-�) � g / �� … ��� Hz 在 XY 轴, �� 周期/轴

防护等级 (DIN EN �����) IP�� (只适用于前端) IP�� (可兼容真空环境) IP�� (只是适用于前端)

材料 铝外壳，玻璃透镜 抛光不锈钢外壳 铝外壳，玻璃透镜

重量 �) 约 ��� g  约 ��� g  
�) 在量程中点附近测量光学平面，频率为 � kHz，取 ��� 个测量值平均
�) RMS 噪声与测量范围的中间值（�kHz）有关
�) 所有数据均源于恒温环境 (��±�°C) 下的光学平面测量；测量不同材料时，技术参数可能会发生变化
�) 在允许的最大倾角下安装可以得到从反射表面获取的有效信号，但是当接近最大倾角极限时，精度会降低
�) 在量程中点使用 n = �.� 的玻璃板测量。如果在量程中点，也可以测量更薄的厚度层
�) 传感器重量（不含光纤）

尺寸单位 mm,
不按比例
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探头型号 IFS����-�,�/VAC(���) IFS����/��-�,�/VAC(���)

测量范围 �.� mm �.� mm

量程起点 约 ��.� mm ��.� mm �)

分辨率
静态 �) �� nm �� nm

动态 �) �� nm �� nm

线性度 �)
位移和距离测量 < ±�.�� µm < ±�.�� µm

厚度测量 < ±�.� µm < ±�.� µm

光斑直径 �� µm �� µm

允许安装最大倾角 �) ±��° ±��°

数值孔径 (NA) �.�� �.��

被测物最小厚度 �) �.��� mm �.��� mm

被测物体 反射、漫反射和透明表面（如玻璃）

连接
通过 FC 接口的可插拔光纤，型号 C���x-x（��）；  

标准长度 � m；最大延长至 �� m；  
弯曲半径：静态 �� mm，动态 �� mm

安装方式 夹具（安装适配器见附件）

温度范围
存储 -�� … +�� °C

工作 +� … +�� °C

冲击 (DIN EN �����-�-��) �� g / � ms 在 XY 轴 ���� 次/轴

振动 (DIN EN �����-�-�) � g / �� … ��� Hz 在 XY 轴, �� 周期/轴

防护等级 (DIN EN �����) IP�� (可兼容真空环境)

材料 不锈钢外壳，玻璃透镜

重量 �) 约 ��� g  约 ��� g  
�) 测量范围从传感器轴开始测量
�) 在量程中点附近测量光学平面，频率为 � kHz，取 ��� 个测量值平均
�) RMS 噪声与测量范围的中间值 (� kHz) 有关
�) 所有数据均源于恒温环境 (��±�°C) 下的光学平面测量；测量不同材料时，技术参数可能会发生变化
�) 在允许的最大倾角下安装可以得到从反射表面获取的有效信号，但是当接近最大倾角极限时，精度会降低。
�) 在量程中点使用 n = �.� 的玻璃板测量。如果在量程中点，也可以测量更薄的厚度层
�) 传感器重量（不含光纤）

用于位移和厚度测量的光谱共焦传感器
confocalDT  IFS����

尺寸单位 mm,
不按比例

探头带有轴向或径向（��°）
的测量方向

 

亚微米级分辨率

单向厚度测量

精确距离测量  

极小的光斑尺寸

用于真空应用VAC
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探头型号 IFS����-� IFS����-�� IFS����-��/VAC(���) IFS����-�/VAC(���)

测量范围 � mm �� mm � mm

量程起点 约 �� mm �� mm �� mm

分辨率
静态 �) �� nm �� nm �� nm

动态 �) ��� nm ��� nm ��� nm

线性度 �)
位移和距离测量 < ±�.� µm < ±� µm < ±�.� µm

厚度测量 < ±� µm < ±� µm < ±� µm

光斑直径 �� µm �� µm �� µm

允许安装最大倾角 �) ±�.�° ±��.�° ±�.�°

数值孔径 (NA) �.�� �.�� �.��

被测物最小厚度 �) �.�� mm �.� mm �.�� mm

被测物体 反射、漫反射和透明表面（如玻璃）

连接
通过 FC 接口的可插拔光纤，型号 C���x-x（��）；  

标准长度 � m；最大延长至 �� m；  
弯曲半径：静态 �� mm，动态 �� mm

通过 FC 接口的可插拔光纤，
型号 C���x-x/VAC(��); 标准
长度 � m; 最大延长至 �� m; 

弯曲半径: 静态 �� mm, 
 动态 �� mm

安装方式 夹具（安装适配器见附件）

温度范围
存储 -�� … +�� °C

工作 +� … +�� °C

冲击 (DIN EN �����-�-��) �� g / � ms 在 XY 轴, ���� 次/轴

振动 (DIN EN �����-�-�) � g / �� … ��� Hz 在 XY 轴, �� 周期/轴

防护等级 (DIN EN �����) IP�� (只适用于前端) IP�� (可兼容真空环境) IP�� (可兼容真空环境)

材料 铝制外壳，玻璃镜片 不锈钢外壳  
阳极氧化铝外壳

不锈钢外壳 (�.����), 
玻璃透镜

重量 �) 约 �� g  约 ��� g  约 ��� g  
�) 在量程中点附近测量光学平面，频率为 � kHz，取 ��� 个测量值平均
�) RMS 噪声与测量范围的中间值 (� kHz) 有关
�) 所有数据均源于恒温环境 (��±�°C) 下的光学平面测量；测量不同材料时，技术参数可能会发生变化
�) 在允许的最大倾角下安装可以得到从反射表面获取的有效信号，但是当接近最大倾角极限时，精度会降低
�) 在量程中点使用 n = �.� 的玻璃板测量。如果在量程中点，也可以测量更薄的厚度层
�) 传感器重量（不含光纤）

尺寸单位 mm,
不按比例
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探头型号 IFS����-�.� IFS����-�.�(���) IFS����-�.�

测量范围 �.� mm �.� mm �.� mm

量程起点 约 � mm � mm �.� mm

分辨率
静态 �) � nm � nm �� nm

动态 �) � nm � nm �� nm

线性度 �)
位移和距离测量 < ±�.�� µm < ±�.�� µm < ±�.� µm

厚度测量 < ±�.� µm < ±�.� µm < ±�.� µm

光斑直径 � µm � µm � µm

允许安装最大倾角 �) ±��° ±��° ±��°

数值孔径 (NA) �.�� �.�� �.��

被测物最小厚度 �) �.��� mm �.��� mm �.�� mm

被测物体 反射、漫反射和透明表面（如玻璃）

连接
通过 FC 接口的可插拔光纤，标准长度 � m；  

最大延长至 �� m;  
弯曲半径: 静态 �� mm; 动态 �� mm

安装方式 夹具（安装适配器见附件）

温度范围
存储 -�� … +�� °C

工作 +� … +�� °C

冲击 (DIN EN �����-�-��) �� g / � ms 在 XY 轴, ���� 次/轴

振动 (DIN EN �����-�-�) � g / �� … ��� Hz 在 XY 轴, �� 周期/轴

防护等级 (DIN EN �����) IP�� (只适用于前端)

材料 不锈钢外壳，玻璃透镜

重量 �) 约 �� g  约 �� g  约 �� g  

特点 大数值孔径 高光强 -
�) 在量程中点附近测量光学平面，频率为 � kHz，取 ��� 个测量值平均
�) RMS 噪声与测量范围的中间值 (� kHz) 有关
�) 所有数据均源于恒温环境 (��±�°C) 下的光学平面测量；测量不同材料时，技术参数可能会发生变化
�) 在允许的最大倾角下安装可以得到从反射表面获取的有效信号，但是当接近最大倾角极限时，精度会降低
�) 在量程中点使用 n = �.� 的玻璃板测量。如果在量程中点，也可以测量更薄的厚度层
�) 传感器重量（不含光纤）
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用于位移和厚度测量的高精度传感器
confocalDT  IFS����

尺寸单位 mm,
不按比例 

探头设计仅为 ø �� mm

亚微米级分辨率

单向厚度测量

精确距离测量  

极小的光斑尺寸

允许大的安装倾角
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探头型号 IFS����/��-�,� IFS����-�,� IFS����-�

测量范围 �.� mm �.� mm � mm

量程起点 约 �.� mm �� mm �� mm

分辨率
静态 �) � nm � nm �� nm

动态 �) �� nm �� nm �� nm

线性度 �)
位移和距离测量 < ±�.�� µm < ±�.� µm < ±�.� µm

厚度测量 < ±�.� µm  < ±�.� µm < ±� µm

光斑直径 � µm  �.� µm � µm

允许安装最大倾角 �) ±��° ±��° (±��°) �) ±��°

数值孔径 (NA) �.�� �.�� �.��

被测物最小厚度 �) �.��� mm  �.��� mm �.�� mm

被测物体 反射、漫反射和透明表面（如玻璃）

连接
通过 DIN 接口的可插拔光纤，型号 C����-x；

标准长度 � m; 最大延长至 �� m;  
弯曲半径: 静态 �� mm, 动态 �� mm

通过 FC 接口的可插拔光纤，  
标准长度 � m; 最大延长至 �� m;  

弯曲半径: 静态 �� mm, 动态 �� mm

安装方式 安装孔 (�x M�) 夹具（安装适配器见附件）

温度范围
存储 -�� … +�� °C

工作 +� … +�� °C

冲击 (DIN EN �����-�-��) �� g / � ms 在 XY 轴, ���� 次/轴

振动 (DIN EN �����-�-�) � g / �� … ��� Hz 在 XY 轴, �� 周期/轴

防护等级 (DIN EN �����) IP�� (只适用于前端)

材料 不锈钢外壳，玻璃透镜 铝外壳，玻璃透镜

重量 �) 约 �� g  约 ��� g 约 ��� g  
�) 在量程中点附近测量光学平面，频率为 � kHz，取 ��� 个测量值平均
�) RMS 噪声与测量范围的中间值 (� kHz) 有关
�) 所有数据均源于恒温环境 (��±�°C) 下的光学平面测量；测量不同材料时，技术参数可能会发生变化
�) 在允许的最大倾角下安装可以得到从反射表面获取的有效信号，但是当接近最大倾角极限时，精度会降低
�) 在允许的最大倾角下安装可以得到从漫反射金属表面获取的有效信号，但是当接近最大倾角极限时，精度会降低
�) 在量程中点使用 n=�.� 的玻璃板测量。如果在量程中点，也可以测量更薄的厚度层
�) 传感器重量（不含光纤）
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系统构成
confocalDT

适用于各种应用的电缆概念
连接方式多种多样，可根据您的工厂或机器设计方案进行调整。

电源
PS ����

PC����-�/YPC����-x

RS��� 或编码器
同步或参考编码器

PC����-x/OE

B

A

B

A

开关/集线器 PLC

PC / Ethernet

SC����-x/OE

模拟输出
数字量 I/O

编码器

A, B

IF����/USB

Intensity Multifunction

� 
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confocal DT

Range

RUN/SF/MS
ERR/BF/NS

探头

IF����/USB

USB

SC����-x/OE 

B

A

B

A

开关 / 集线器

LAN 电缆

PLC

PC

模拟输出
编码器

A, B

PS ����
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confocalDT 系统由以下部分组成：
 ▪ 探头 IFS���x
 ▪ 控制器 IFC��xx
 ▪ 光纤 C��xx

控制器
IFC���x 
IFC���x 

电源

编码器
(可选)

数字量 I/O

EtherCAT, Ethernet

RS���
PROFINET/ EtherNet/IP (通过 IF����)

真空插件 (可选)

光纤
C����-x
C����/PT-�
C����-x(��)

探头 IFS���x

模拟量输出
(可选)
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根据客户要求的特别定制
confocalDT

根据客户要求的特别定制
我们在与客户的沟通中发现，在某些情境下标准版本的传感器和控制器
功能在发挥到极限的情况下，也无法满足此类应用的需求。为了更方便
地完成此类特殊任务，米铱公司可以帮助客户定制传感器设计并相应地
调整控制器。常见的定制项目包括设计变更、安装选项、定制电缆长度
和修改线性量程等。

可定制的修改
 ▪ 探头和接头
 ▪ 导线长度
 ▪ UHV 真空适用性
 ▪ 特定光纤长度
 ▪  客户特定的安装方式
 ▪ 用于环境光补偿的光学滤片
 ▪ 外壳材料
 ▪ 测量范围 / 偏移距离

真空插件
C����... / Vac (KF or CF flange)
C����... / Vac (KF flange)

真空测量设置

IFS��xx / Vac
C����/PT-x-Vac C����-x

控制器 IFC��xx
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附件
安装适配器
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附件: 
安装适配器 MA���� 适用于探头 ���� 系列

附件: 
安装适配器 MA���� 适用于探头 ���� 系列
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附件: 
安装适配器 MA����-�� 适用于探头 IFS����-� / IFS����/��-� / IFS����-�,�

安装环安装块

�
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附件: 
安装适配器 MA���� 适用于探头 IFS���� / IFS���� / IFS���� 系列（由安装块和安装环组成） 

��

��.��

ø�� ø��

MA ����-�� 适用于以下探头
IFS����-�
IFD����-�

ø�� ø����

��

MA ����-�� 适用于以下探头
IFS ����-�

ø�� ø��

��

��

MA ����-�� 适用于以下探头
IFS����-�� 
IFS����-�
IFD����-��

ø�� ø��

��

��

��

MA ����-�� 适用于以下探头
IFS����-�� / -��

ø��
ø��

��.�

MA ����-�� 适用于以下探头
IFS����-�,� / -�
IFS����-� / -��
IFD����-x
IFD����-x
IFD����-�

��

��.�

MA ����-�� 适用于以下探头
IFS����-�,�
IFS����/��-�,�

ø�� ø��
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可调节的 JMA 安装适配器简化了光谱共焦传感器的对准和微调。传感器与
适配器可直接集成在机器中，然后在现场进行校准。这可以纠正因安装引起
的微小偏差，并补偿倾斜的测量对象。通过双面厚度测量，JMA-Thickness 
安装适配器支持两个测量点的精细对齐。

 Y 轴最大倾斜角度±�°

±�°
Y

上

下

 X 轴最大倾斜角度±�°

X左 右

±�°

 Y 轴最大偏移±� mm

Y

上

下

±� mm

 X 轴最大偏移±� mm

X左 右

±� mm

用于距离测量的 JMA-xx 安装适配器 用于双面厚度测量的 JMA-Thickness 安装适配器

可调节安装适配器
附件



��

尺寸
可调节安装适配器 JMA

用于 JMA-Thickness 的安装版 JMP

用于调整 x, y 轴位置的螺钉

用于调整倾斜度的螺钉

��

��

��
��

.�
��

ø��.� ±�.��

�:� �:�

� x � 螺纹孔
用于 M� 安装螺钉

�� ��

用于 JMA-�� 的传感器支架 用于 JMA-�� 的传感器支架 用于 JMA-�� 的传感器支架 用于 JMA-��的传感器支架

尺寸单位 mm, 不按比例
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Subsequent correction 
of  the mounting position

Alignment
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手动调节机制，便于方便快捷

最佳的传感器校准，以获得最佳测量结果

机器集成的理想之选

特别是对于倾斜角较小的高分辨率传感器，需要垂直安装。JMA-xx 
安装适配器可通过简单的调整机制将传感器能够精确地对准目标。
这便于补偿微小的安装偏差或倾斜的测量物体。

供货范围

 ▪ � JMA-xx
 ▪ � 个适用于较小直径的传感器支架（不适用于 JMA-��）
 ▪ � 个适用于定位的六角螺丝刀
 ▪ 组装说明

型号 JMA-�� JMA-�� JMA-�� JMA-��

倾斜范围
X ±�° (连续可调)
Y ±�° (连续可调)

移动范围
X ±� mm (连续可调)
Y ±� mm (连续可调)

冲击 (DIN EN �����-�-��) �� g / � ms 在 XYZ 轴, ���� 次/轴
振动 (DIN EN �����-�-�) � g / �� … ��� Hz 在 XYZ 轴, �� 周期/轴
调节机制 通过带 �.� 六角插槽的 M�x�.�� 螺钉进行螺丝设置机制
安装方式 �x � 安装孔，用于 M�x�

传感器安装 径向夹紧  
用于 ø � mm

径向夹紧  
用于 ø �� mm

径向夹紧  
用于 ø �� mm

径向夹紧  
用于 ø �� mm

兼容性 confocalDT: 
IFS���� 系列

confocalDT: 
IFS����-� 

IFS����-�,� 
IFS����-�,�

confocalDT:
IFS����-�,�/VAC 
interferoMETER: 

IMP-TH��

confocalDT: 
IFS����-�,�
IFS����-�
IFS����-�

IFS����-��
IFD����-x

Two-sided thickness 
measurements

Compensates for 
incorrect target position

校正安装位置

对齐

Shifting the sensor 
to target area

Positioning

Two-sided thickness 
measurements

补偿不正确的目标位置

Alignment

Shifting the sensor 
to target area

Positioning

Two-sided thickness 
measurements

Compensates for 
incorrect target position

Subsequent correction 
of  the mounting position

将传感器移至目标区域

定位

应用实例:

附件
用于单个传感器的安装适配器
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附件
用于双面厚度测量的安装适配器

光轴的最佳对齐方式可实现高精度的
双面厚度测量

预装配，便于安装和快速调试

机器集成的理想之选

对于双面厚度测量，JMA-Thickness 安装适配器支持测量点相互对齐。
这意味着各测量点之间彼此完全对齐，从而使传感器精确位于一个光
轴上。这可以防止测量偏移，并以尽可能高的精度获得可靠的测量结
果。

设备出厂时，两个安装适配器已预先安装在安装板上，并相互对齐。
这简化了安装过程，使测量系统可以更快地投入运行。安装到机器中
后，如有必要，可以将安装板取下。

供货范围
 ▪ � JMA-xx   
 ▪ � JMP 安装板
 ▪ � 把 �.� mm 六角螺丝刀  
 ▪ � 把 �.� mm 六角扳手
 ▪ � 把 �.� mm 六角扳手
 ▪ � 份装配说明
 ▪  � 个可选的减径套  
(取决于包装和相应的传感器而定)

型号 JMA-Thickness -�� -�� -�� -��

冲击 (DIN EN �����-�-��) �� g / � ms 在 XYZ 轴, ���� 次/轴
振动 (DIN EN �����-�-�) � g / �� … ��� Hz 在 XYZ 轴, �� 周期/轴
调节机制 通过带 �.� 六角插槽的 M�x�.�� 螺丝进行螺丝设置机制

传感器安装 径向夹紧  
用于 ø � mm

径向夹紧  
用于 ø �� mm

径向夹紧  
用于 ø �� mm

径向夹紧  
用于 ø �� mm

兼容性 confocalDT: 
IFS���� 系列

confocalDT: 
IFS����-� 

IFS����-�,�

confocalDT:
IFS����-�,�/VAC 
interferoMETER: 

IMP-TH��

confocalDT: 
IFS����-�,�
IFS����-�
IFS����-�

IFS����-��
IFD����-x

双面厚度测量，更精确

带 JMA-Thickness: 
相反位置的精确测量

无 JMA-Thickness:  
目标倾斜导致测量误差

无 JMA-Thickness:  
振动时厚度测量不准确

无 JMA-Thickness:  
传感器定位不正确 ‒ 无法进行厚度测量

带 JMA-Thickness:  
传感器位于同一光轴上 ‒  
即使在振动物体的情况下也能保持稳定

带 JMA-Thickness:  
最佳定位支持⸺两个传感器均可测量目标  
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软件
IFD��xx-Tool 包括软件演示工具

配件光源
IFL����/LED 适用于 IFC���� 和 IFC���� 的灯组模块
IFL��x�/LED 适用于 IFC���� 和 IFC���� 的灯组模块

探头光纤延长线
CE���� 带 �x E����/APC 光纤接头的光纤延长线
CE����-x  光纤延长线 (� m, �� m,�� m, �� m, �� m)
CE����/PT�-x  适用于机械应力情况下使用的铠装光纤延长线  
 (� m, �� m, 客户定制最大长度可达 �� m)

适用于 IFS����/IFS����-� and IFS����/��-� 探头的光纤
C����-x  带 FC/APC 和 E����/APC 接头的光纤  
 纤芯直径为 �� µm (� m)

适用于 IFS����/IFS����/����-�,�/ IFS����-�/IFD����-x  探头的光纤
C���� 带 FC/APC 和 E����/APC 接头的光纤
C����-x  光纤 (� m, � m, �� m, 客户定制最大长度可达 �� m)
C����/PT�-x  适用于机械应力情况下使用的铠装光纤  
 (� m, � m, �� m, 客户定制最大长度可达 �� m)
C����-x(��) 纤芯直径 �� µm (� m, � m, �� m)
C����-x(��) 可拖拽型光纤 (� m, � m, �� m)

C���� 带 �x FC/APC 接头的光纤
C����-x  光纤 (� m, � m, �� m, 客户定制最大长度可达 �� m)
C����/PT-x 适用于机械应力情况下使用的铠装光纤  
 (� m, � m, �� m, 客户定制最大长度可达 �� m)
C����/PT-x-Vac 适用于真空情况下使用的铠装光纤
 (� m, � m, �� m, 客户定制最大长度可达 �� m)

适用于 IFD���� /���� 探头的导线
PC����-x  电源/接口可拖拽型导线,  
 � m, � m, � m, �� m
PC����-x/OE  开放式电源/接口，可拖拽型导线,  

� m, � m, � m, �� m
PC����-�/Y  Y 型电源/接口, 开放式和 RJ�� 插头,  

可拖拽型导线, � m
SC����-x/OE 多功能开放式可拖拽型导线,  
 � m, � m, � m, �� m

适用于 IFD���� 探头的导线
SC����-x/OE  多功能开放式可拖拽型导线, � m, � m, � m, �� m
C����-x  光纤 (� m, � m, �� m, 客户定制最大长度 �� m)

附件
光纤和连接器

光纤 C����-x

带涂层的光纤  
 C����/PT�-x

可拖拽型光纤  
C����-x(��)
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适用于 IFS����/��-�,� 探头的光纤
C����-x 带 DIN 接头和 E����/APC 接头 (� m, � m)

真空插件
C����/Vac/KF�� 带光纤的真空插件, � 通道, 真空端 FC/APC  

非真空端 E����/APC, 夹持法兰类型 KF ��
C����/Vac/�/KF�� 真空插件，两端为 FC/APC 接头, � 通道, 夹持法兰类型 KF ��

C����/Vac/�/CF�� 真空插件，两端为 FC/APC 接头, � 通道, 夹持法兰类型 CF ��

C����/Vac/�/CF�� 真空插件，两端为 FC/APC 接头, � 通道, 夹持法兰类型 CF �� 
 

其他附件
SC����-x/USB/IND 控制器 IFC����/��, � m, �� m, �� m  
SC����-x/IF����  控制器 IFC����/��-IF����, � m, �� m, �� m
PS����  电源 ��V / �.�A
EC����-�/OE  编码器导线, �m
IF����/PNET 用于 PROFINET 连接的接口模块
IF����/ENETIP 用于 EtherNet/IP 连接的接口模块

光纤
温度方位 : -�� °C 至 �� °C
弯曲半径: ��/�� mm

多模纤芯 �� µm / �� µm / �� µm

外壳 ��� µm

丙烯酸酯 <��� µm

涂层/缓冲层
PVC: 聚氯乙烯

溢放层
PVDF: 聚偏二氟乙烯

ø�
.�

ø�
.�

ø�
.�

ø�
.�

�.��

FC/APC 标准光纤接头E����/APC 标准光纤接头

DIN 接头

ø�

�

ø�

�.
�

��.�
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模块 IFC���� IFC���� IFC���� IFC���x IFC���x

IF����/USB
单通道 RS���/USB 转换电缆     

IF����/USB
RS���/USB 转换器  
最多可将 � 个数字信号转换为 USB 信号

    

IF����/ETH
用于以太网连接的接口模块  
最多可连接 � 个传感器

    

IF����PCIE 
用于多个传感器信号的接口卡;  
模拟和数字接口

    

IF����/PNET
用于工业以太网连接的接口模块 
（PROFINET）

    

IF����/ENETIP
用于工业以太网连接的接口模块 
(EtherNet/IP)

    

附件
接口模块

IF����/USB 转换器 RS��� 至 USB
RS���/USB 转换器可将光谱共焦控制器的数字信号转换为 USB 数据包。传感器和转换
器通过转换器的 RS��� 接口连接。数据通过 USB 接口输出。转换器可循环接收更多信
号和功能，如激光开/关、开关信号和功能输出。连接的控制器和转换器可以通过软件
进行编程。

特点
 ▪ 坚固的铝制外壳
 ▪ 通过螺丝端子轻松连接传感器（即插即用）
 ▪ 从 RS��� 转换为 USB
 ▪ 支持 �.� kBaud 至 �� MBaud 的波特率 RS422 USB

IF����/USB: 从 RS��� 到 USB 的 � 通道转换器
RS���/USB 转换器用于将最多 � 个光谱共焦控制器的数字信号转换为 USB 数据信号。
该转换器有四个触发输入和一个用于连接其他转换器的触发输出。数据通过 USB 接口
输出。连接的控制器和转换器可以通过软件进行编程。COM 接口可以单独使用，也可
以切换。 

特点
 ▪ �x 数字信号，通过 RS��� 传输
 ▪ �x 触发输入，�x 触发输出
 ▪ 同步数据采集
 ▪ 通过 USB 输出数据

RS422

RS422

RS422

RS422

USB
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IF����/ETH 
IF����/ETH 接口模块  
用于以太网连接，最多可连接 � 个传感器
IF����/ETH 将多达 � 个带有与 RS��� 接口的传感器和/或编码器集成到以太网中。提供 � 个
可编程的开关输入/输出（TTL 和 HTL 逻辑）。

模块上的 �� 个 LED 指示灯直接显示通道和设备状态。此外，通过以太网还能以高达 ���kHz 
的高速采集和输出数据。接口模块的参数设置可以通过网络界面轻松完成。

IF����PCIe / IF����E 
用于同步数据采集的接口卡
绝对同步数据采集是使用多个控制器进行挠度或直线度测量的决定性因素。IF����PCIe 接口
卡专为安装在 PC 中而设计，可同步采集四个数字传感器信号和两个编码器的数据。这些数据
存储在 FIFO 存储器中，以便在 PC 中进行块处理，来节省资源。IF����E 扩展板还可以检测两
个数字控制器信号、两个模拟控制器信号和八个 I/O 信号。

特点
 ▪ IF����PCIe - 基本印刷电路板：� 个数字信号和 � 个编码器
 ▪  IF����E - 扩展板：� 个数字信号、� 个模拟信号和 � 个 I/O 信号 用于处理单独信号的接口卡

IF����PCIe, IF����E 

IF����  
用于工业以太网连接的接口模块
IF���� 接口模块设计用于将德国米铱的传感器轻松连接到基于以太网的现场总线。IF����
与通过 RS��� 或 RS��� 接口输出数据的传感器兼容，并支持常见的工业以太网协议 Ether-
CAT、PROFINET 和 Ethernet/IP。

这些模块在传感器侧以高达 � MBd 的速度运行，并有可适应不同网络拓扑结构的两个网络
连接。此外，IF���� EtherCAT 还具有 � 倍超采样功能，在需要时可实现比总线周期允许的
更快的测量速度。这些模块可通过 DIN 导轨安装在控制柜中。

RS422 EtherNet/IP

PROFINET

EtherCAT

8 x RS422 1 x EtherNet
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显示玻璃和平板玻璃的厚度测量
用于生产显示玻璃的玻璃板需要具有均匀的厚度。
米铱公司的光谱共焦传感器可用于非接触的单侧
厚度测量。

推荐的传感器探头: IFS����

集成于三坐标仪
紧凑型 confocalDT����/���� 型号配有集成控制器。由于不需要光
纤，这种节省空间的传感器特别适合用于三坐标仪中的动态应用。

推荐的传感器探头: IFD���� / IFS����

容器玻璃的壁厚测量
壁厚分布是衡量容器玻璃的关键质量标准。为了确定底部和墙壁的玻璃
厚度，使用了德国米铱的光谱共焦传感器。测量是在无接触的情况下以
高测量频率进行的。

推荐的传感器探头: IFS����

应用
confocalDT

受限的安装空间
直径为 �mm 的微型探头适用于在密闭的安装空间内进行测量任务，
例如用于检查钻孔。此外，这些传感器的 ��° 出光型号还能够测量
最精细的内部轮廓

推荐的传感器探头: IFS����
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�D 打印机中的
位移和距离测量
confocalDT���� 系列的紧凑型控制器可用于工业打印机的距离控制。
该传感器系统的测量速率高达 � kHz，分辨率高达 ��nm。由于其紧
凑的结构设计，控制器可以最佳地集成在控制柜中。

推荐的传感器探头: IFD����

玻璃掩膜的定位
光谱共焦传感器探头可监测掩模和玻璃之间的间隙。得益于其 ��° 
的设计，传感器探头可以以极其节省空间的方式集成在一起。

推荐的传感器探头: IFS����/��-�,�

热玻璃表面上的测量
光谱共焦传感器探头也可以用于测量热玻璃。较大的偏移距离允许
将探头安装在距离热玻璃相对安全的位置上。

 
推荐的传感器探头: IFS����-��

星型轮上的厚度测量
在工业生产过程中使用双通道光谱共焦传感器对玻璃瓶的厚度进行快速
测量。

推荐的传感器探头: IFS����-��



来自德国米铱的高性能传感器和系统
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扫描二维码添加米铱官方微信
及时获取更多传感器新闻咨询

扫描二维码添加米铱小程序
在线观看样本视频操作解说

米铱（北京）测试技术有限公司
北京市顺义区后沙峪镇联东U谷蓝贝科技园 #��-�-���
Tel. +�� (��) ����-���� · Fax. +�� (��) ����-����
info@micro-epsilon.com.cn · www.micro-epsilon.com.cn

用于位移、位置和尺寸测量的传感器和系统 超精密白光干涉仪  用于质量保证的测量和检查系统  

光幕千分尺和光纤、测量和测试放大器 颜色识别传感器， LED 分析仪和在线光谱
型色度仪

 用于尺寸测试和表面检查的 �D 测量技术 


